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Intégrabilité ?

@ miniaturisation

@ problématique expérimentale :
Boulder, Maryland, Oxford, UIm, Innsbruck ... Paris.

@ 2002-2005 : Piege semi-conducteur (Maryland),
@ 2005-2006 : Piege planaire (Boulder).
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o Effet Doppler favorise
absorption,

@ Emission spontanée
redistribue I'impulsion,

o Effet net : friction,
@ Limité par émission
spontanée.

Tim ~ = ~ 500 uK
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Potentiel électriques
@ simulations numériques,
@ potentiel connu analytiquement.

House, PRA 78, 033402 (2008)
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— comparaison directe des régimes d > C et d < C.
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épaisseur : ~ 4 um,
rugosité : 40 nm
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Vs~ 50V,
Qf =2nx15 MHz,
Ur=0.05eV

Veng = 1V,
Vdc = 0.1 V
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Mesure préliminaire
@ sur une réalisation,

@ sur un ion unique,
@ T~12Ki/s.
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